Pokyny pro vyplnéni:
Ucastnik vypIni prazdna zelend pole nasledujicim zptisobem:
Vsechna prazdna zelena pole musi byt vyplnéna.

Priloha ¢. 1: Technicka specifikace predmétu plnéni

V butice D11 uvedte nazev a typové oznaceni nabizeného zafizeni, ve sloupci D "Nabizené parametry" uvedte u kaZzdé polozky nabizené parametry a u polozZek, kde neni potieba
vyplfiovat parametry, uvedte ANO, Ze vyrobek danou nebo dané funkcionalitu/y splfiuje.
Nesplnéni minimalnich parametr( nebo neobsazeni dané funkcionality je nesplnénim zadavacich podminek.

NiZe uvedené technické podminky zafizeni jsou minimalni pozadavky, které musi zafizeni splfiovat.

Elektronovy mikroskop

Specifikace/minimalni pozadavky uZivatele/pozadavky na

Nabizené parametry a provedeni

Pofadi [Parametry /funkcionality funkcionalitu
1 Urychlovaci napéti min. 0.3 - 30 kV ZEISS pfistroj ma urychlovaci napéti 0.2-30kV
2 Zobrazovéni sekundarnich elektron( (SE) ANO Ano, ZEISS pfistroj ma SE detektor
3 Zobrazovani zpétné odrazenych elektroni (BSE) ANO Ano, ZEISS pfistroj md BSE detektor
. o - . ZEISS pfistroj ma zhavenou W katodu a do budoucna je
4 Zdroj elektrond min. zhavena W katoda . P » ) . . J
mozZno pfistroj doplnit o LaB6.
5 Rozliseni min. 8 nm pfi 3 kV, 3 nm pfi 30 kV ZEISS pfistroj ma rozlideni: 8 nm pfi 3kV a 3nm pfi 30kV
6 Rotace a naklanéni vzorku min. 90 st. ZEISS p:"l’stroj ma rotaci a naklanéni vzorku v rozsahu
T =-10° do 902
7 X-Y-Z posuv vzorku v rozsahu (pro nase korelativni méreni) min. 20 mm Posun vzorku v rozsahu X = 80mm, Y = 100mm, Z = 35mm
8 Field of View (FOV) analytickd, s ohledem na nase vzorky min. 5 mm ZEISS pfistroj ma analytickou FOV 6 mm
. . L. I . ZEISS pfistroj ma analytickou WD 8.5 mm , Nejvétsi je 20
9 Working Dist WD lytick: korelat .7
orking Distance (WD) analyticka, pro korelativni méreni min. 7mm mm pfi kombinaci EDS + EBSD
10 |PIné softwarové nastaveni SEM tubusu ANO Ano, ZEISS pfistroj je plné ovladan softwarem.
Pracovni komora vhodna pro umisténi pro umisténi Litescope| velikost komory min. 290x290 mm An?’ prumerZEISS klomory S 12 S0 i \V/zdélenos(t .
11 N . L . , . R objektivu od stolku je 130mm. Komora umoznuje umisténi
AFM, vcetné vzdalenosti objektivu od stolku alesport 100 mm vzdélenost objektivu od stolku min. 100 mm .
Litescope AFM.
Ano.
Provedeni a kvalita zavisi na typu zkoumaného vzorku.
Moznosti jak dale zlepsit kvalitu rozlieni je pomoci natéru
Provedeni pro kvalitni méfeni a rozliseni i na mélo elektricky vzorku (coating).
12 ANO (uvést zpusob realizace . N . .
vodivych vzorcich (polovodice, keramiky) ( P ) ZEISS md i moZnost nabidnout beam deceleration 0—5 kV
pro zpomaleni primarniho paprsku. Pfi snizeni dopadajici
energie pfistavajici na povrch vzorku zpUsobi zlépseni
rozliseni.
Provedeni prichodek na komofe SEM vhodné pro pfipojeni| A - A A
13 |Litescope AFM: velkd prichodka 50 mm (vnitini primér), nebo ANO (uvést zpUsob realizace) n.,o' nstatace eSC.OpE,! . nJe rvno.me' ma celove
M . prichodek, kde maximalni primér je 72 mm.
dvé standardni prichodky vedle sebe
14  |Antivibraéni konstrukce pneumaticka nebo aktivni Ano, ZEISS pfistroj ma pneumatickou antivibraéni konstrukci.
Vlastni vakuovy systém véetné pump a propojeni, v¢. olejového , . . L , o ,
15 X . ANO (uvést zpUsob realizace) Ano, ZEISS pfistroj ma vlastni automaticky pump systém.
filtru nebo nebo suché pumpy
Ano, dosazeni vakua je < 5 min. Pfesny ¢asovy Udaj je zavisly
16 |Dosazeni vakua pro méfeni po vlozeni vzorku <5 min. na enviromentdInich podminkdch laboratofe a velikosti
vzorku.
17 |Napdjeni EU standard, 240 V ANO Ano, standartni napajeni na EU 240V.
18 |Bez potreby chlazeni vodou ANO Ano, neni potieba chlazeni vodou.
19 Moznost rozsifeni o EDX a EBIC dektory, v¢. odpovidajicich ANO Ano, ZEISS pfistroj je usplisobeny tak, aby se v budoucnosti
priichodek navic dali pfipojit dal3i detektory jako je EDX, EBIC a dal3i.
20 |Moznost doplnéni o beam blanker ANO Ano, je zde moznost doplnéni beam blankeru.
. - . . - Ano, je zde moznost doplnéni kresleni el. Svazkem pro
21 |MozZnost doplnéni kresleni el.svazkem pro litografii apod. ANO ) L " 7 [
litografii apod.
tfida Core-i7 nebo ekvivalentni, s Win10 a alespori SSD disk Iy e A rf EeiEBiT:
22 |Pocitat 1000 GB, 32 GB RAM a dva min. 24" monitory s HDMI nebo no,vp?u acvp nid UV? S LT B ULy
splecné s dvéma monitory.
DP
23 |ViceuZivatelsky software pro ovladani mikroskopu ANO (uvést zpUsob realizace) Ano, mikroskop obsahuje software SmartSEM.
Software pro vizualizaci a zpracovéni zmérenych dat Ize pouZit na . . . Ano, mikroskop obsahuije software pro vizualizaci a
24 | .. pw P L . t P ANO (uvést zpUsob realizace) . B ., ] .. . )
vice pocitacich bez dodatecnych licenci zpracovani dat, ktery a |ze pouzit na vice PC.
PFimy kvalitni copy-paste obrazk( ze software mikroskopu do
25 . v . ) Py-p P ANO Ano, to umozriuje software SmartSEM.
aplikaci MS Office
26 |zaruka min. 24 mésict Ano, zaruka na pfistroj je 24 mésica.
27 |Servisni tym v CR ano Ano, servisni tym v CR (i v Praze).
Dostupnost servisu (v¢. servisnich dil) provadéného -~ o
, " . N . Ano. Dostupnost dild a servisu je minimalné 10 let na
28 |dodavatelem, vyrobcem, kvalifikovanym strediskem nebo min. 10 let dodavany pfistroj
kvalifikovanou servisni osobou v misté u zdkaznika. )
29 |Datum vyroby pfistroje max. stari 60 mésicl, uvést "novy" pokud neni vyroben ZEISS nabizi uplné NOVY pfistroj.




